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BS5010测氡仪标准检定装置

设备介绍 

BS5010多功能自控氡室采用固体氡源和计算机自动控制氡浓度技术，根据氡衰变规律调整控制算法，能够充分保证氡释放率的长期稳定性和氡浓度的控制精度。氡室内置均匀性控制装置，保证箱体内浓度的长期均匀。温度调节和气溶胶发生装置（可选）能准确模拟自然环境条件。BS5010是目前国内唯一一种能自动给定氡浓度的计量和实验装置，广泛用于测氡仪校正、环保监测、疾控研究、溯源传递、高校科研等领域。

技术规范和特点 

	氡浓度范围
	200～100000Bq/m3

	不确定度
	≤±5.8%（K=2）

	均匀性
	≤±2%

	湿度控制范围
	20%～90%RH

	温度控制范围
	10℃～40℃

	气溶胶粒径分布，浓度可控

	设定控制浓度下，可自动调节，控制氡室中氡浓度；可实时监测氡室中氡浓度；可储存、检索、传输、打印被监控的氡测量数据；可自动输入新鲜空气；可自动排放氡室废气，排放标准达到国家环保规定

	箱体容积可根据用户要求设计，容积范围立方米

	设置多种气体采样及循环回路

	可快速提供同一条件下的多项实验参数，以利科学研究；

	可用统一单位标定，便于不同方法间的客观对比

	气密性箱体设计，无氡气泄露，并配置活性炭排放过滤系统，满足环保要求

	设置过渡室，方便仪器进出操作；

	小型氡室（1立方以下）为活动式结构，可灵活变动位置；
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BS5010型软件界面
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